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▣ CSP 개념

▣ CSP 기대효과

▶ 선행기술문헌 정보를 공유하여 심사품질 및 심사결과 일관성 향상

▶ 우선심사를 해주어 양 국가에서 조기에 특허 취득 가능

▶ 다른 나라의 정보를 활용하여 특허청의 업무중복 감소

□ 신청시기

▶ ‘15.9.1.부터 2년간 시범사업 후 정식 시행, 다만 시범사업 기간 중

CSP 신청건수 총계가 400건을 초과한 경우 신청 제한

□ 신청요건

· 한국 및 미국출원의 최우선일이 동일할 것(☞붙임1의최우선일동일예시참고)

· 최우선일이 2013년 3월 16일 또는 그 이후일 것

· 한국 및 미국출원이 심사착수 전일 것

· 청구항 수가 20개 이하이고 이 중 독립항이 3개 이하일 것

· 한국 출원의 청구항과 대응하는 미국출원의 청구항이 동일할 것

(발명의 카테고리 변경 불가)

· 하나의 출원에 기초하여 신청할 것

· 한국 및 미국출원인이 동일할 것

· 발명의 단일성을 만족할 것

· 2개 이상의 청구항을 인용하는 청구항이 포함되지 않을 것

두 나라에 동일한 발명이 출원된 경우,

출원인의 신청에 의해 해당 국가의 심사관

들이 선행기술문헌 정보를 공유하고 빠르게

심사해 주는 제도

한-미 CSP 시범사업(‘15.9.1.~)
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□ 출원인 신청서류(☞ 붙임 1의 CSP 신청서 참고)

▶ ‘한·미 CSP 신청서’를 작성하여 신청하고, 同 신청서에서 요구하는

‘미국출원 명세서, 한·미 출원의 청구항 대응관계설명표’를 첨부

□ 심사 절차도

▶ 미국의 심사착수 전 면담제도와 연계하여 아래 절차(CSP 신청,

CSP 신청 승인, 선행기술조사보고서 작성·공유 등) 진행

□ 심사 절차별 상세설명

▶ CSP 신청(☞ 붙임 1의 CSP 신청서 참고)

o (출원인) 한·미 양국에 15일 이내 동시 신청

o (특허청) 미국에 신청사실 통지 및 상호 신청결과 관리



- 3 -

▶ CSP 신청승인

o (심사관) CSP 신청요건 승인여부 심사(☞ 2페이지의 CSP 신청요건 참고)

- (CSP 신청요건 불만족) ‘특허공동심사(CSP) 신청 보완요구서’에

신청요건 불만족 사유를 작성하고 발송하여 보완요구

◊ (보완 후 동일 흠결 발견) ‘특허공동심사(CSP) 신청 결정서’에

CSP 신청 불승인 사실 및 그 사유를 작성하여 발송한 후 ‘CSP

신청 불승인 결정’ 버튼을 클릭

◊ (지적하지 않았던 흠결 발견) ‘특허공동심사(CSP) 신청 보완요구서’에

신청요건 불만족 사유를 작성하고 발송하여 보완요구

- (CSP 신청요건 만족)

◊ (미국 CSP 신청요건 만족여부를 사전에 수신한 경우)

▪ (미국 CSP 신청요건 만족) ‘특허공동심사(CSP) 신청 결정서’에

‘CSP 신청 승인’이라고 작성하여 발송한 후 ‘CSP 신청승인’

버튼 클릭

▪ (미국 CSP 신청요건 불만족) ‘특허공동심사(CSP) 신청 결정서’에

‘CSP 신청 불승인’이라고 작성하여 발송한 후 ‘CSP 신청불승인’

버튼 클릭

◊ (미국에서 CSP 신청요건 만족여부를 사전에 미수신한 경우)

▪ (가결정) ‘특허공동심사(CSP) 신청 가결정서’에 관련 내용*을 작성

하여 발송하고 ‘CSP 신청승인’ 버튼 클릭

* 작성내용: ‘CSP 신청요건을 만족, 다만 미국에서 신청요건을 불만족한다고 할

경우에는 CSP 신청을 불승인할 수 있습니다’

◊ (가결정 후 미국 CSP 신청요건 만족여부를 수신한 경우)

· (미국 CSP 신청요건 만족) ‘특허공동심사(CSP) 신청 결정서’에

‘CSP 신청 승인’이라고 작성하여 발송

· (미국 CSP 신청요건 불만족) ‘특허공동심사(CSP) 신청 결정서’에

‘CSP 신청 불승인’이라고 작성하여 발송하고 ‘CSP 신청 불승인’

버튼 클릭
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< CSP 신청승인 관련 상세 심사절차도>

▶ 선행기술조사보고서 작성(☞ 붙임 3)

o (심사관) CSP 신청요건 승인일부터 2개월 내 작성 후 시스템에 업로드

※ CSP 신청 승인 이후로 3개월 이내 미국과 선행기술조사보고서를 공유해야

하므로, 공유하는 기간을 고려하여 2개월 내로 보고서 작성

▶ 선행기술조사보고서 공유(☞붙임 3 및 4)

o (특허청) 심사관이 작성한 선행기술조사보고서를 미국에 전송

▶ 1차 심사처리

o (심사관) 이 절차부터 미국과 독립적으로 심사처리

□ CSP 웹페이지

▶ 한국 국문 웹페이지(www.kipo.go.kr에서 ‘공동심사’ 또는 ‘CSP’로 검색 가능)

  http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=80791&catmenu=m06_02_16

▶ 한국 영문 웹페이지(www.kipo.go.kr에서 ‘CSP’로 검색 가능)

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=100017&catmenu=ek02_02_04

▶ 미국 웹페이지(www.uspto.gov에서 ‘CSP’로 검색 가능)

http://www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/collaborative-search-pilot-program-csp



- 5 -

붙임 1 한·미 CSP 신청서

특허로(www.patent.go.kr)에서

온라인으로만 제출 가능합니다.

한-미 특허 공동심사 프로그램 신청서
(앞쪽)

  

  【제출인】

    【성명(명칭)】

    【출원인코드】

  【대리인】

    【성명(명칭)】

    【대리인코드】

   (【포괄위임등록번호】)

  【한국출원】

    【출원번호】

    【출원일자】

    【최우선일】

  【미국출원】

    【출원번호】

    【출원일자】

    【최우선일】

  【첨부서류】 미국출원 명세서 1통, 한국출원과 미국출원의 청구항 대응관계설명표 1통

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]
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(뒤쪽)

1. 한·미 특허 공동심사 프로그램(CSP, Collaborative Search Pilot Program) 개요

  o 한·미에 동일한 발명이 특허출원되고 양 출원의 최우선일(출원일 또는 우선일 중 빠른 날)이 동일한 

경우, 출원인의 신청에 의해 심사에 필요한 선행기술문헌 정보를 양국 심사관이 공유하여 심사에 활용 

2. 한·미 CSP 절차

  o 미국의 심사착수 전 면담제도를 활용하여, 아래와 같이 절차 진행

  

3. 한·미 CSP 신청요건

  가. 한국출원 및 미국출원의 최우선일(출원일 또는 우선일 중 빠른 날) 동일할 것

  나. 최우선일이 2013년 3월 16일 또는 그 이후일 것

  다. 한국 및 미국출원이 심사착수 전일 것  

  라. 청구항 수가 20개 이하이고 이 중 독립항이 3개 이하일 것

  마. 한국 출원의 청구항과 대응하는 미국출원의 청구항이 동일할 것(발명의 카테고리 변경 불가) 

  바. 하나의 출원에 기초하여 신청할 것

  사. 한국 및 미국출원인이 동일할 것

  아. 발명의 단일성을 만족할 것

  자. 2개 이상의 청구항을 인용하는 청구항이 포함되지 않을 것

  * CSP 신청건수 총계가 400건(한국출원을 기초로 미국에 조약 우선권주장 200건, 미국출원을 기초로 

한국에 조약 우선권주장 200건)을 초과한 경우, 신청 제한 가능
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<한미 CSP 신청요건 중 최우선일 동일에 해당하는 출원의 예시>
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 ※ 기재요령 

1. 【제출인】란

  가. 출원인코드가 있는 경우

   【성명(명칭)】란에는 출원인코드 부여 신청 시 적은 국문 성명 또는 법인의 명칭을 적고,【출원인

코드】란에는 특허청에서 부여한 출원인코드를 적습니다.

  나. 출원인코드가 없는 경우

    (1)【제출인】란의 다음 행에 「특허법 시행규칙」 별지 제4호서식(출원인코드 부여신청서)의 기재

요령 제1호를 참조하여 제출인의 【성명(명칭)의 국문표기】 및 【성명(명칭)의 영문표기】등 

필요한 난을 만들어 적습니다.

    (2) 제출인은 직접 서명하거나 인감을 날인해야 하며, 그 방법은 원칙적으로 【첨부서류】란이 있

는 쪽의 다음 쪽에 【제출인 ○○○의 인감(서명)】란을 만들고 그 아래에 가로 4㎝ × 세로 4

㎝의 인감 날인란(서명란)을 만들어 직접 서명하거나 제출인의 인감을 선명하게 날인합니다. 2

명 이상의 제출인이 있는 경우에는 제출인의 수대로 【제출인 ○○○의 인감(서명)】란을 만들

어 모든 제출인이 직접 서명하거나 인감을 날인해야 합니다.

  다. 공통

    변리사 또는 특허법인 외의 임의대리인에 의하여 제출하거나 미성년자, 피한정후견인 또는 피성년

후견인이 법정대리인에 의하여 제출하는 경우에는 다음 예와 같이 【제출인】란 기재사항의 다음 

행에 【법정대리인 등】란을 만들어 법정대리인 등의 【성명】및【출원인코드】란을 적으며, 그 

대리권을 증명하는 서류를 이 서식에 첨부합니다.

        [예] 【법정대리인 등】

               【성명】

               【출원인코드】

2. 【대리인】란

  가. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 대리인의 성명 또는 법인의 명칭 및 대리인코드를 적습

니다. 대리인이 특허법인・특허법인(유한)인 경우에는 다음 예와 같이 【대리인코드】란의 다음 

행에 【지정된 변리사】란을 만들고 지정된 변리사의 성명을 모두 적습니다.

      [예] 【대리인】

             【성명(명칭)】 특허법인・특허법인(유한) ○○○○

             【대리인코드】 특허법인・특허법인(유한)의 대리인코드

             【지정된 변리사】 변리사 ○○○, 변리사 ○○○

  나. 포괄위임을 받은 대리인의 경우에는 다음 예와 같이 【포괄위임등록번호】란을 만들어 포괄위임

등록번호를 적으며, 대리인이 2명 이상의 위임자와 포괄위임관계를 가진 경우에는 위임자의 수

대로 【포괄위임등록번호】란을 만들어 모두 적습니다.

      [예] 【대리인】

             【성명(명칭)】

             【대리인코드】



- 10 -

             【포괄위임등록번호】

             【포괄위임등록번호】

  다. 개별위임관계를 갖는 대리인이 위임자 전원을 대리하지 않는 경우에는 다음 예와 같이 【대리인

코드】란의 다음 행에 【특기사항】란을 만들어 적습니다.

      [예] 【대리인코드】

             【특기사항】 제출인 ○○○의 대리인

  라. 개별위임관계를 갖는 대리인인 경우에는 【첨부서류】란에 “위임장”이라 적고 위임장을 이 서식에 

첨부하며, 위임장의 기재사항은 「특허법 시행규칙」 별지 제1호서식(위임장)을 참조하여 적습니다.

3. 【한국출원】란

  가.【출원번호】란에는 해당하는 출원번호를 다음 예와 같이 적습니다.

      [예] 10-2007-1234567

  나.【출원일자】란에는 해당하는 출원일자를 다음 예와 같이 적습니다

     [예] 2015-09-01

  다.【최우선일】란에는 출원일 또는 우선일 중 빠른 날을 다음 예와 같이 적습니다.

     [예] 2015-01-01

4. 【미국출원】란

  가.【출원번호】란에는 해당하는 출원번호를 다음 예와 같이 적습니다.

      [예] 10-2007-1234567

  나.【출원일자】란에는 해당하는 출원일자를 다음 예와 같이 적습니다

     [예] 2015-09-01

  다.【최우선일】란에는 출원일 또는 우선일 중 빠른 날을 다음 예와 같이 적습니다.

     [예] 2015-01-01

5.【첨부서류】란

  가. 미국출원 명세서

     CSP 신청시 또는 그 이전에 명세서가 보정된 경우, 최종 보정된 명세서를 첨부합니다..

  나. 한국출원과 미국출원의 청구항 대응관계 설명표

     한국출원의 모든 청구항에 대하여 동일한 미국출원의 청구항 번호를 기재하여야 하며, 대응관계 

설명 부분에는 양 청구항의 동일 여부를 기재하여야 합니다(발명의 카테고리 변경은 허용되지 

않습니다).

예)

한국출원의 청구항 번호 미국출원의 청구항 번호 대응관계 설명

1 1 양 청구항 동일

2 2
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붙임 2 한국 선행기술조사보고서 예시

 CSP SEARCH REPORT at KIPO
KR Application Number: KR 10-2004-1234567

US Application Number: US 12345678 A

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

According to International Patent Classification (IPC): B22D 23/00, B22D 9/04, B22D 46/00
According to Cooperative Patent Classification (CPC): B22D 23/00-23/006, B22D 46/00

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (Classification system followed by classification symbols) 
IPC: B60Q 9/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such 
document are included in the fields searched
Korean utility models and applications for utility models
Japanese utility models and applications for utility models

Electronic data base consulted during the international search name of data base and, where 
practicable, search terms used)
KOMPASS(KIPO internet) & keywords : ceramic cast, casting, melten material, mold, control 

C. DOCUMENTS CONSIDERD TO BE RELEVANT

Catagory*
Citation of document, with indication, where 
appropriate, of the relevant passages

Relevant to claim No.

X

Y

US 05868194A (HORWOOD; DPMINC J.) 09 February 1999
See abstract, claims 1, 4, 5, 7, 14 and figure 4

1-4, 6-7, 9-10

5,8

Y
US 05782289A A(MASTRORIO;BROOKE W. et al.) 21 July 1998 
See abstract, column 4, claim 1, 4, 5 and figure 5

1-10

A
US 05339888A (TANNER, JR.; ROY E.) 23 August 1994
See abstract and claim 1

1-10

□ Further documents are listed in the continuation of Box A

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state 
of the art which is not considered to 
be of particular relevance

“E” earlier application or patent but 
published on or after the international 
filing date

“L” document which may throw doubts on 
priority claim(s) or which is cited to 
establish the publication date of 
another citation or other special reason 
(as specified)

“O” document referring to an oral 
disclosure, use, exhibition or other 
means

“P” document published prior to the 
international filing date but later than 
the priority date claimed

“T” later document published after the 
international filing date or priority date 
and not in conflict with the application 
but cited to understand the principle or 
theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the 
claimed invention cannot be considered 
novel or cannot be considered to involve 
an inventive step when the document is 
taken alone

“Y” document of particular relevance; the 
claimed invention cannot be considered to 
involve an inventive step when the 
document is combined with one or more 
other such documents, such combination 
being obvious to a person skilled in the 
art 

“&” document member of the same patent 
family

Date of the actual completion of the 
search
09 February 2016

Date of delivering of the search report
12 March 2016

Person/body responsible for the search report
(Engish Name) Gildong HONG (Korean Name) 홍길동
(Division) Patent System Administration Division
(Tel) +82-42-481-0000   (email) GDHONG@Korea.kr
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A(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERD TO BE RELEVANT

Catagory*
Citation of document, with indication, where 

appropriate, of the relevant passages
Relevant to claim No.
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